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■セールスポイント　　　　　　
噴霧粒子や生産ラインを流れる部品・製品の3次元形状計測がワンショットで可能
透明材料の厚さや屈折率などの光学特性計測が可能
画像の連続取り込みによる4次元(3次元情報＋時間)イメージング
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光学技術　3次元動画像計測　位相動画像計測　粒子・流体計測　光情報処理

 ■研究の概要 

■目的
高速に動く物体の3次元動画イメージング、
3次元動画像計測
透明な物体の高速度位相イメージング

■応用
エンジン開発における燃料噴霧の3次元動
画像計測
工場の生産ラインにおける部品・製品検査
生細胞の動態解析
ガラス等透明材料の厚み・密度・屈折率分
布計測
圧縮ガス等流体の密度分布計測

図1　並列位相シフトデジタルホログラフィ記録システム

図2　並列位相シフトデジタルホログラフィ実験システム

図3　高速に振動する2本のゴム紐の再生像(振幅分布)。
(a)-(h)　手前に配置したゴム紐の合焦像　
(i)-(q)　 奥に配置したゴム紐の合焦像
 各画像の時間間隔は19ミリ秒。

図4　ノズルから発せられる圧縮ガス噴霧の再生像(位相分布)。
画像左上の数字は時刻を表す。
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